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Dziatalno$¢ prowadzona / Wzorcowanie / Calibration:

Activity conducted Numer i nazwa wielko$ci mierzonej / number and name of measurand
3.01 pH

3.02 przewodnos$¢ elektryczna wtasciwa (konduktometria)

3.05 utamek objetosciowy, utamek masowy (analiza cieczy)

5.02 gestosc (ciecz)

w statej lokalizacji (S) i/lub
poza nig (P) / at permanent
location (S) and/or outside of

permanent location (P) 6.01 dlugosé
7.01 napiecie DC 7.02 prad DC
7.03 napiecie AC 7.04 prad AC

7.05 rezystancja DC

10.01 czas (przedziat czasu)

12.01 sita

13.01 twardos¢

15.01 masa (wagi)

15.02 masa (odwazniki i wzorce masy)

16.03 gestos¢ optyczna widmowego wspdtczynnika przepuszczania
16.04 widmowy wspotczynnik przepuszczania
17.01 cisnienie

19.01 temperatura (termometria elektryczna)
19.02 temperatura (termometria nieelektryczna)
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 081

Okregowy Urzad Miar w Warszawie
ul. Elektoralna 4/6, 00-139 Warszawa

tel. 22 581 92 62, fax 22 581 90 15, e-mail: oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Niepewnos¢

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla M(Ei::e Metoda pomiarowa
CMC ’
pH
Elektrody pehametryczne - S Procedura wewnetrzna
(nachylenie charakterystyki, sprawnos$é (300 ;90’0) mv 0.5 mv IW.6.52.L.2.7
lekirod “or bH dla E=0 (10,0 + 103,0) % 0,9 %
elektrody, pomiar pH dla E=0) (2,00 + 10,00) pH 0,03 pH
Pehametry (metoda elektryczna) (0,000 + 14,000) pH 0,003 pH S Procedura wewnetrzna
(-1900,0 + 1900,0) mV 0,3mV IW.2.52.L.2.3
Pehametry (metoda z zastosowaniem (0,00 + 10,50) pH 0,04 pH S Procedura wewnetrzna
materialéow odniesienia) (10,5 + 14,0) pH 0,3 pH IW.6.S2.L2.7
Przewodnos¢ elektryczna wlasciwa (konduktometria)
Czujniki konduktometryczne (0,05 +10,0) cm 0,006 cm! S Procedura wewnetrzna
(K — stata czujnika IW.7.52.L.2.7
konduktometrycznego)
Konduktometry (metoda elektryczna) (0,00002 + 20,0) S/m 0,02 % S Procedura wewnetrzna
IW.3.52.L.2.4
Konduktometry (metoda z (0,015 + 0,15) S/m 0,3 % S Procedura wewnetrzna
zastosowaniem materiatow (0,15 + 11,5) S/m 0,2 % IW.7.52.L.2.7
odniesienia)
Utamek objetosciowy, utamek masowy (analiza cieczy)
Przyrzady do pomiaru zawartosci (0,00 + 100,00) % vol. 0,03 % vol. S,P Procedura wewnetrzna
etanolu w cieczy IW.4.S2.L2.5
Metoda poréwnawcza
Gestosé¢ (ciecz)
Areometry — alkoholomierze (0 +100) % 0,05 % S Procedury wewnetrzne
Areometry — cukromierze (0 = 80) % 0,05 % Met I;N.l.SZ'.LZ.l
etoda poréwnawcza
Areometry — densymetry, w tym (0,600 + 2,000) g/cm3 0,0001 g/cm3 |W‘g.32“|'_v2‘6w “
umwerlsalnﬁ, ?10 alll(oi:lolu, do olejow Metoda wazenia
minerainych, do mieka hydrostatycznego
Areometry — solomierze (0 + 350) kg/hl 0,1 kg/hl
Areometry — termometry wbudowane w (-15 +60) °C 0,2°C
termoareometry
Gestosciomierze oscylacyjne (0,600 + 1,600) g/cm3 0,00004 g/cm? S, P Procedura wewnetrzna
IW.4.52.L.2.5
Metoda poréwnawcza lub
z zastosowaniem materiatow
odniesienia
Dlugosé
Ptytki wzorcowe klasy (0, 1, 2) Jﬁ S Procedura wewnetrzna
(0,5 + 100) mm 67° 40,947 1," nm IW.1.S1.L1.1
N 2. 2 w oparciu o
(125 + 500) mm Y1387+ 0,97+ n" nm PN-EN ISO 3650:2000
I, — warto$é wyrazona przy uzyciu komparatora
w mm dwuczujnikowego
Przymiary poétsztywne, sztywne, (0+2)m (0,17 + 0,001 - L) mm S Procedura wewnetrzna
wstegowe (0+5)m (0,17 + 0,02 - L) mm IW.1.S1.L1.7
(0+25)m (0,25 +0,01 - L) mm
L — wartos¢ wyrazona
wm
Sita
Maszyny wytrzymatosciowe do prob P Procedura wewnetrzna
statycznych IW.1.S6.L1.3
do sit sciskajacych, rozciagajacych 0,01 N+120N 0,08% 1V
5N +250 kN 0,13 %2
do sit sciskajacych 60 N + 3000 kN 0,25 %93
do sit rozciggajacych 60 N + 100 kN 0,25 % 4

1
2)
3)

przy uzyciu obcigznikéw wzorcowych

przy uzyciu sitomierza kontrolnego klasy 0,5
przy uzyciu sitomierza kontrolnego klasy 1
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 081
Niepewnosé Micisce
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla cllzjial Metoda pomiarowa
CMC )
Twardosé
Twardosciomierze Brinella P Procedura wewnetrzna
HBW 2,5/187,5 2% IW.1.86.L1.1
twardos¢ HBW 5/ 750 2%
HBW 10 / 3000 2%
sita 1839 N + 29420 N 0,25 % 4
diugos¢ (0+1) mm 0,0005 mm
(1+8)mm 0,0011 mm
Twardosciomierze Rockwella P Procedura wewnetrzna
(60 + 80) HRA 0,6 HRA IW.1.56.L1.1
twardos¢ (60 + 100) HRB 0,8 HRB
(20 = 70) HRC 0,6 HRC
sita 98,07 N+ 1471 N 0,25 % 4
diugosé (20 + 180) ym 0,6 ym
Twardosciomierze Vickersa P Procedura wewnetrzna
IW.1.86.L1.1
twardos¢ - skale HV1, HV2, HV3, ponizej 225 HV 6 HV
HV5, HV10, HV30 (400 + 600) HV 11 HV
powyzej 700 HV 17 HV
sita 9,807 N +294,2 N 0,25 % 4
diugosé (0+1) mm 0,0005 mm
Wgtebniki diamentowe Rockwella S Procedura wewnetrzna
réznica wskazan na wzorcach twardosci HRC 0,4 HRC IW.1.S6.L1.5
kat wierzchotkowy (0 + 150)° 8’
diugosé:
promien zaokraglenia wierzchotka (0,18 + 0,22) mm 0,007 mm
niewspotosiowos¢ osi stozka wzgledem (0+0,1) mm 0,007 mm
osi oprawki
wysokos¢ czesci roboczej (0+1,0) mm 0,009 mm
Masa (odwazniki i wzorce masy)
Wzorce masy i odwazniki klasy doktadnosci F1 1mg, 2mg, 5mg, 10 mg 0,006 mg S Procedura wewnetrzna
20 mg, 50 mg, 100 mg 0,01 mg IW.1.S5.L1.1
200 mg, 500 mg, 19,249 0,02 mg w oparciu o
59,109 0,03 mg OIML R-111-1:2004
209 0,05 mg Zatacznik C
50 g, 100 g 0,10 mg
200 g 0,2mg
500 g 0,5mg
1kg 1mg
2 kg 3mg
5kg 5mg
10 kg 10 mg
20 kg 25mg
50 kg 50 mg
Wzorce masy i odwazniki klasy doktadnosci F2 1mg, 2mg, 5mg, 10 mg 0,006 mg S Procedura wewnetrzna
20 mg, 50 mg, 100 mg 0,01 mg IW.1.S5.L1.1
200 mg, 500 mg, 19,249 0,02 mg w oparciu o
59,109 0,03 mg OIML R-111-1:2004
209 0,05 mg Zatacznik C
50,1009 0,10 mg
200 g 0,2 mg
500 g 0,5mg
1kg 1mg
2 kg 3mg
5kg 5mg
10 kg 10 mg
20 kg 25mg
50 kg 50 mg
Wzorce masy i odwazniki klasy doktadnosci M1 1mg, 2mg, 5mg, 10 mg 0,006 mg S Procedura wewnetrzna
20 mg, 50 mg, 100 mg 0,01 mg IW.1.S5.L1.1
200 mg, 500mg, 19,29 0,02 mg w oparciu o
59,109 0,03 mg OIML R-111-1:2004
209 0,05 mg Zatacznik C
509g,100g 0,10 mg
200 g 0,2 mg
500 g 0,5mg
1kg 1mg
2 kg 3mg
5 kg 5mg
10 kg 10 mg
20 kg 25mg
50 kg 50 mg

4 przy uzyciu sitomierza kontrolnego klasy 1
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 081
Niepewnosé Miei
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla (l;;:]_sce Metoda pomiarowa
iat.
CMC
Gestos¢ optyczna widmowego wspoétczynnika przepuszczania
Spektrofotometry Filtry ciekte S,P Procedura wewnetrzna
Dtugosc¢ fali: IW.1.810.L2.1
(350, 313, 257, 235) nm
Podane wartosci sg
warto$ciami nominalnymi
PDC Blank (0 mg/l)
0,0394 0,0050
0,0413 0,0050
0,0448 0,0050
0,0486 0,0050
PDC Blank (20 mg/l)
0,2519 0,0050
0,1394 0,0050
0,3313 0,0050
0,3001 0,0050
PDC Blank (40 mg/l)
0,4617 0,0050
0,2332 0,0050
0,6144 0,0060
0,5450 0,0060
PDC Blank (60 mg/l)
0,6732 0,0050
0,3258 0,0050
0,8996 0,0060
0,7865 0,0060
PDC Blank (80 mg/l)
0,8848 0,0060
0,4217 0,0050
1,1888 0,0070
1,0355 0,0070
PDC Blank ( 1000 mg/l)
1,1082 0,0080
0,5230 0,0060
1,4921 0,0080
1,2946 0,0080
Zakres widmowy
(400 + 850) nm
(1,0+0,7) 0,0060
(0,7+0,5) 0,0060
0,5+0,2) 0,0050
(0,2+0,1) 0,0050
Widmowy wspoétczynnik przepuszczania
Spektrofotometry Filtry ciekte S, P Procedura wewnetrzna
Dtugosc¢ fali: IW.1.810.L2.1
(350, 313, 257, 235) nm
Podane wartosci sg
wartosciami nominalnymi
PDC Blank (0 mg/l)
0,9130 0,0080
0,9087 0,0080
0,9012 0,0080
0,8926 0,0080
PDC Blank (20 mg/l)
0,5598 0,0080
0,7250 0,0080
0,4656 0,0080
0,5002 0,0080
PDC Blank (40 mg/l)
0,3456 0,0080
0,5842 0,0080
0,2426 0,0050
0,2845 0,0050
PDC Blank (60 mg/l)
0,2123 0,0050
0,4721 0,0080
0,1259 0,0050
0,1636 0,0050
PDC Blank (80 mg/l)
0,1304 0,0050
0,3785 0,0050
0,0646 0,0050
0,0919 0,0050
PDC Blank (100 mg/l)
0,0779 0,0080
0,2998 0,0080
0,0322 0,0050
0,0508 0,0050
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 081

Niepewnos¢

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla M&iji:e Metoda pomiarowa
CMC i
Widmowy wspoétczynnik przepuszczania
Spektrofotometry zakres widzialny (VIS) (0,9 +0,65) 0,0080 S, P Procedura wewnetrzna
(0,65 + 0,4) 0,0080 IW.1.510.L2.1
0,4+0,2) 0,0050
(0,2+0,1) 0,0050
Diugosé¢ fali (275 + 850) nm
spektrofotometry Potéwkowa szerokos¢
widmowa 0,28 nm
szczeliny wyjsciowej
1nm
Temperatura (termometria elektryczna)
Termometry elektryczne (w tym elektroniczne) (-50+2)°C 0,04 °C S Procedura wewnetrzna
(2+98)°C 0,03 °C IW.2.54.L.2.1
(98 + 250) °C 0,05 °C
(251 + 450) °C 0,08 °C Metoda poréwnawcza
(-25 + 150) °C 0,1°C P Procedura wewnetrzna
IW.2.54.L2.1
Metoda poréwnawcza —
wzorcowanie w kalibratorze
temperatury
(14 + 30) °C 0,03°C S, P Procedura wewnetrzna
(30 +71)°C 0,05 °C IW.2.54.L.2.1
Metoda poréwnawcza —
wzorcowanie toru pomiaru
temperatury gestosciomierzy
oscylacyjnych
Temperatura (termometria nieelektryczna)
Termometry szklane cieczowe 0°C 0,02 °C S Procedura wewnetrzna
(-50 + 250) °C 0,05 °C IW.1.54.L.2.1
(250 + 400) °C 0,08 °C w oparciu o
(400 + 450) °C 0,1°C OIML R 133:2002
Napigcie DC
Mierniki napigcia cyfrowe (1+200) mV 0,00065 % S Procedury wewnetrzne
Kalibratory 0,2mV+20V 0,00043 % IW.1.88.L3.2
Multimetry (20 = 1000) V 0,0007 % IW.1.88.L.3.11
w oparciu o
EURAMET cg-15v.3.0
Prad DC
Mierniki pradu cyfrowe 1pA 20 mA 0,002 % S Procedury wewnetrzne
Kalibratory (20 +200) mA 0,006 % IW.1.S8.L3.2
Multimetry 0,2+2)A 0,021 % IW.1.88.L3.11
(2+10) A 0,055 % w oparciu o

EURAMET cg-15v.3.0

Wersja strony: A
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 081
Niepewnosé Miei
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla (l;;:]_sce Metoda pomiarowa
cMC iat.
Napigcie AC
Mierniki napiecia cyfrowe (10 + 40) Hz S Procedury wewnetrzne
Kalibratory (1+10) mv 0,5% IW.1.S8.L3.2
Multimetry (10 +200) mV 0,02 % IW.1.88.L3.11
(0,2 +200) V 0,015 % w oparciu o
40 Hz + 10 kHz EURAMET cg-15v.3.0
(1+2)mVv 0,26 %
(2 +20) mv 0,04 %
(20 +200) mV 0,02 %
(0,2 +1000) V 0,015 %
(10 + 30) kHz
(1+2)mVv 0,29 %
(2 +200) mv 0,07 %
0,2+20)V 0,02 %
(20 +200) V 0,04 %
(200 + 1000) V 0,07 %
(30 + 100) kHz
(1+2)mVv 0,50 %
(2 +200) mv 0,14 %
(0,2 +20)V 0,05 %
(20 +200) V 0,11 %
Multimetry (100 + 300) kHz Procedura wewnetrzna
Mierniki napigcia cyfrowe (0,2+20)V 0,06 % IW.1.88.L3.2
(20 +200) V 0,22 % w oparciu o
EURAMET cg-15v.3.0
Prad AC
Mierniki pradu cyfrowe (10 + 40) Hz S Procedury wewnetrzne
Kalibratory (1 +10) pA 0,27 % IW.1.88.L3.2
Multimetry 10 uA +200 mA 0,08 % IW.1.88.L.3.11
40 Hz + 1 kHz w oparciu o
1 pA =200 mA 0,08 % EURAMET cg-15v.3.0
0,2+2)A 0,08 %
(2+10) A 0,12 %
(1+5)kHz
1 pA +200 mA 0,045 %
02+2)A 0,35 %
(2+10) A 0,31 %
Rezystancja DC
Multimetry (0,01 +2)Q 0,0021 % S Procedury wewnetrzne
Mierniki rezystancji cyfrowe (2+20)Q 0,0012 % IW.1.S8.L3.2
Rezystory state 20 Q +200 kQ 0,001 % W.1.S8.L3.11
Rezystory regulowane (0,2 + 2) MQ 0,0012 % w oparciu o
Mostki (2 +20) MQ 0,003 % EURAMET cg-15v.3.0
Kalibratory (20 =+ 200) MQ 0,025 %
(0,2+2)GQ 0,29 % IW.1.S8.L3.7

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 081

Niepewnos¢

Sekundomierze elektroniczne sterowane
elektrycznie

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla Mlej_sce Metoda pomiarowa
CcMC dziat.
Czas (przedziat czasu)
Sekundomierze (stopery) mechaniczne S Procedura wewnetrzna
(0+1)h 0,06 s + 4:1057 IW.1.59.L3.1
dla wzglednego przyrostu
btedu sekundomierza w T - warto$é
przedziale (-60 + 60) s/d mierzonego
przedziatu czasu
w [s]
(0+1)h 0,06 s + 8-10%5-1
dla wzglednego przyrostu
btedu sekundomierza w T - wartosé
przedziale mierzonego
(-120 + -60) s/d przedziatu czasu
(60 + 120) s/d w [s]
Sekundomierze (stopery) elektroniczne (0+24)h S Procedura wewnetrzna
- 0,006 s + 5:107- IW.1.59.L3.3
dla wzglednego przyrostu K
btedu s;l;léggglr:erza w © - wartoé
N mierzonego
(-60 + 60) s/d przedziatu czasu
w [s]
(0+24)h 0,006 s + 1-10%¢
dla wzglednego przyrostu T - wartos¢é
btedu sekundomierza w mierzonego
przedziale przedziatu czasu
(-120 + -60) s/d w [s]
(60 =+ 120) s/d
S Procedura wewnetrzna

(0,001 = 10000) s

6:10°s + 1.10%7
T - wartos¢
mierzonego

przedziatu czasu

w [s]

IW.1.59.L3.4

Wersja strony: A

Niepewnos¢ pomiaru dla CMC stanowi niepewnos$¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia
ok. 95 %. Wartos¢ wyrazona w procentach jest niepewnoscig pomiaru wzgledna i dotyczy procentowego
udziatu w wartosci wielkosci mierzonej. W pozostatych przypadkach niepewnos$¢ pomiaru dla CMC wyrazona

jest w jednostkach wielkosci mierzone;j.
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 081

Wydziat Zamiejscowy w Broniszach
ul. Kwiatowa 11, 05-850 Warszawa

tel. 22 721 14 74, 22 721 03 48, fax 22 721 03 57, e-mail: oum.warszawa.bronisze@poczta.gum.gov.pl

Niepewnos¢

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla M("ijiife Metoda pomiarowa
CMC i
Masa (wagi)
Wagi nieautomatyczne elektroniczne do5g 3,1-10%% S, P Procedura wewnetrzna
(5+50)g 1,1-104% IW.1.85.WZz1.1
(50 +200) g 6,8 - 10° % w oparciu o
(200 + 500) g 7,7-105% EURAMET cg-18 v.4.0
(500 +1000) g 2,1-10*%
(1+5) kg 3,5-10% %
(5+30) kg 6,0 - 10 %
(30 = 150) kg 1,7-10° %
(150 + 3000) kg 59-10° %
Masa (odwazniki i wzorce masy)
Wzorce masy klasy doktadnosci M1 10 kg 100 mg S, P Procedura wewnetrzna
20 kg 150 mg IW.2.S5.WZ1.22
Wzorce masy 25 kg 25 kg 200 mg W oparciu o
OIML R-111-1:2004
Zatacznik C
Cisnienie
Cisnieniomierze sprezynowe (-0,09 = 0) MPa 0,00009 MPa S Procedura wewnetrzna
Cisnieniomierze elektroniczne (0+0,1) MPa 0,00009 MPa IW.1.S3.WZ1.11
podci$nienie (0,1 +0,16) MPa 0,0001 MPa w oparciu o
nadci$nienie (0,16 + 0,25) MPa 0,0002 MPa PN-EN 837:2000
(0,25 + 1) MPa 0,0004 MPa
(1+1,6) MPa 0,001 MPa
(1,6 +2,5) MPa 0,002 MPa
(2,5 + 6) MPa 0,003 MPa
(6 + 16) MPa 0,01 MPa
(16 + 40) MPa 0,02 MPa
(40 + 60) MPa 0,03 MPa

Wersja strony: A

Niepewnos$¢ pomiaru dla CMC stanowi niepewnos$¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia
ok. 95 %. Wartos¢ wyrazona w procentach jest niepewnoscig pomiaru wzgledng i dotyczy procentowego
udziatu w wartosci wielkosci mierzonej. W pozostatych przypadkach niepewnos¢ pomiaru dla CMC wyrazona
jest w jednostkach wielkosci mierzone;.
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 081

Wydzial Zamiejscowy w Siedicach
ul. 10 Lutego 22, 08-110 SiedIce
tel. 25 632 23 71, fax 25 632 74 40, e-mail: oum.warszawa.siedlce@poczta.qgum.gov.pl
Niepewnos¢ Mieisce
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla ! Metoda pomiarowa
dzial.
CMC
Wzorce masy
Wzorce masy klasy doktadnosci M: 500 kg 8¢9 S Procedura wewnetrzna
1000 kg 1649 IW.2.85.Wz4.1
2000 kg 30¢g w oparciu o
OIML R-111-1:2004
Zatacznik C

Wersja strony: A

Niepewnos¢ pomiaru dla CMC stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia
ok. 95 %. Niepewnos$¢ pomiaru dla CMC wyrazona jest w jednostkach wielkosci mierzone;.
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Wydzial Zamiejscowy w Lublinie
ul. Strzelecka 1A, 20-805 Lublin
tel./ffax 81 746 90 95, e-mail: oum.warszawa.lublin@poczta.gum.gov.pl
Niepewnos¢ Mieisce
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla ! Metoda pomiarowa
dziat.
CMC
Masa (wagi)
Wagi nieautomatyczne elektroniczne do5g 3,1-10*% S, P Procedura wewnetrzna
(5+50)g 1,1-10%% IW.3.85.WZ8.2
(50 +200) g 6,8-10° % w oparciu o
(200 + 500) g 7,7-10%% EURAMET cg-18 v.4.0
(500 + 1000) g 2,1-10*%
(1+5) kg 3,5-10%%
(5+ 30) kg 6,0-10* %
(30 + 150) kg 1,7-10%%
(150 + 3000) kg 59-102%%
(3000 + 6000) kg 8,3-10%%
Masa (odwazniki i wzorce masy)
Wzorce masy i odwazniki klasy doktadnosci 1mg, 2mg,5mg 0,015 mg S Procedura wewnetrzna
F2 10 mg 0,020 mg IW.4.S5.WZ8.1
20 mg 0,025 mg w oparciu o
50 mg 0,030 mg OIML R-111-1:2004
100 mg 0,040 mg Zatacznik C
200 mg, 500 mg 0,050 mg
19 0,075 mg
29,59 0,10 mg
109 0,15 mg
209 0,20 mg
509 0,25 mg
100 g 0,40 mg
200 g 0,75 mg
500 g 2,0mg
1kg 5,0mg
2 kg 10 mg
5kg 20 mg
10 kg 50 mg
20 kg 75 mg
Wzorce masy i odwazniki klasy doktadnosci 1mg, 2mg, 5mg, 10 mg 0,050 mg
M1 20 mg 0,075 mg
50 mg, 100 mg 0,10 mg
200 mg 0,15mg
500 mg 0,20 mg
1g 0,25 mg
2g 0,30 mg
5¢g 0,40 mg
109,20¢ 0,50 mg
50 g 0,75 mg
100 g 1,0mg
200 g 2,5mg
500 g 5,0mg
1kg 10mg
2kg 25mg
5kg 50 mg
10 kg 125 mg
20 kg 250 mg
Wzorce masy 25 kg 300 mg

Wersja strony: A

Niepewnos¢ pomiaru dla CMC stanowi niepewno$¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia ok.
95 %. Wartos¢ wyrazona w procentach jest niepewnoscig pomiaru wzgledna i dotyczy procentowego udziatu
w wartosci wielkosci mierzonej. W pozostatych przypadkach niepewno$¢é pomiaru dla CMC wyrazona jest
w jednostkach wielkosci mierzone;.
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Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 081

Status zmian: wersja pierwotna — A

Zatwierdzam status zmian

—_— KIEROWNIK
HOLOGRAM BIURA ds. AKREDYTACJI

HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

—
TADEUSZ MATRAS

dnia: 08.02.2024 r.
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